Solution for researching

Célula De Reacao De Ptfe Personalizada De Alta Pureza,
Tanque Eletrolitico Para Aplicacoes Industriais De

Semicondutores E Polissilicio
Numero do item: PL-CP108

introducao

Conheca nossas células de reacao e tanques
eletroliticos de PTFE personalizados projetados

» para a fabricacao de semicondutores e
polissilicio. Essas unidades resistentes a
corrosao garantem alta pureza em andlise de
tracos e processamento quimico, oferecendo
durabilidade incomparavel e estabilidade
térmica para aplicacdes industriais e
laboratoriais exigentes.

Saiba mais

rlEee Beneficio Principal

Limpeza de Wafer de Utilizado como banho personalizado para limpeza com éacido ultrapuro de wafers de silicio . L . -
. . X Previne a contaminagao por fons metalicos.
Semicondutor durante o processo de fotolitografia.
Deposicado Quimica de Vapor de Recipientes de alta pureza para manuseio de reagentes utilizados na produgéao de silicio Mantém a integridade do precursor de alta
Polissilicio para energia solar e qualidade eletrénica. pureza.
Células eletroliticas construidas sob medida para testar novas quimicas de bateria e Elimina reagdes colaterais com as paredes do

Pesquisa Eletroquimica X . "
processos de revestimento metalico. recipiente.

- . Recipientes de armazenamento e reagdo para amostras que requerem niveis de pureza de Menor perfil de lixividveis disponivel no
Anélise de Metais Trago

partes por trilhdo em testes ambientais. mercado.
Suporte para Gravagao por Protetores e coberturas de componentes utilizados dentro de camaras de plasma para . A «
X - . Excepcional resisténcia a eros&o por plasma.
Plasma proteger instrumentagao sensivel.
Transferéncia de Fluidos Manifolds e tanques de reacdo personalizados para manuseio de &cido fluoridrico e outros Méxima seguranga para o operador e vida Gtil
Corrosivos agentes de gravacao agressivos. do equipamento.

. Recipientes de reagao para processos hidrotérmicos ou de refluxo envolvendo catalisadores  Operagdo continua em temperaturas
Sintese em Alta Temperatura

organicos agressivos. elevadas.
Configuragdo de Laboratério Sob  Reatores especializados projetados para integragdo com sensores automatizados e Integragdo perfeita com a infraestrutura
Medida controladores de fluido. existente.
Construcao do Material PTFE Virgem de Alta Pureza / PFA (Conforme Requisito do Cliente) PL-CP108
Especificacoes Dimensional Totalmente Personalizdvel / Conforme Desenho Técnico do Cliente PL-CP108
Configuracoes de Porta Portas Rosqueadas Personalizadas, Flanges ou Juntas Conicas PL-CP108
Classificacdo de Temperatura Limite Térmico do Material (Especifico da Aplicagdo) PL-CP108
Resisténcia Quimica Universal (Exceto Metais Alcalinos Fundidos e Flior em Alta Temperatura) PL-CP108
Método de Fabricacao Usinagem CNC de Precisdo & Torneamento Personalizado PL-CP108
Acabamento de Superficie Acabamento Liso de Alta Qualidade para Residuo Minimo PL-CP108
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el Beneficio Principal

Grupo de P etros Detalhe da Especificacao Numero do Item do Produto

Projeto da Tampa Opgoes Personalizadas: Parafusada, Rosqueada ou Encaixada por Pressao PL-CP108
Capacidade de Volume Adaptada aos Requisitos Especificos Industriais ou de Laboratério PL-CP108
Espessura da Parede Projetada para Requisitos de Pressdo e Térmicos PL-CP108
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